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(54) 발명의 명칭 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드 및 이를 이용한 초음파 검사장치

(57) 요 약

본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드는 전기적 펄스 신호를 펄스 초음파로 변환하여 피

검사체에 입사시키거나 상기 피검사체에서 반사되는 반사 초음파를 전기적 신호로 변환하는 초음파 탐촉자가 끼

워지는 초음파 탐촉자 결합 홀이 형성된 본체; 초음파를 전달하는 초음파 접촉 매질과 상기 초음파 접촉 매질을

감싸는 초음파 접촉 매질 피막을 포함하고, 상기 초음파 탐촉자 결합 홀 일단부에 위치하는 초음파 접촉 매질부;

및 상기 초음파 접촉 매질부가 상기 본체와 피검사체 사이에 개재된 상태에서 상기 본체를 상기 피검사체 쪽으로

가압하는 경우 상기 본체와 피검사체 사이에 개재된 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유지되도록 하는 초음

파 접촉 매질 두께 조절 부재를 포함한다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

전기적 펄스 신호를 펄스 초음파로 변환하여 피검사체에 입사시키거나 상기 피검사체에서 반사되는 반사 초음파

를 전기적 신호로 변환하는 초음파 탐촉자가 끼워지는 초음파 탐촉자 결합 홀이 형성된 본체;

초음파를 전달하는 초음파 접촉 매질과 상기 초음파 접촉 매질을 감싸는 초음파 접촉 매질 피막을 포함하고, 상

기 초음파 탐촉자 결합 홀 일단부에 위치하는 초음파 접촉 매질부; 및 

내부에 상기 초음파 탐촉자 결합 홀과 동일한 횡단면을 가지며 상기 초음파 접촉 매질부가 수용되는 초음파 접

촉 매질부 수용부가 형성되어 상기 본체에 결합되고, 상기 초음파 접촉 매질부가 상기 초음파 접촉 매질부 수용

부에 수용되어 상기 본체와 상기 피검사체 사이에 개재된 상태에서 상기 본체를 상기 피검사체 쪽으로 가압하는

경우, 상기 초음파 접촉 매질의 두께 변화가 최소가 되도록 하는 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재를 포함하는

초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 초음파 접촉 매질 피막의 외주면은 상기 초음파 접촉 매질부 수용부의 내주면에 부착되는 것을 특징으로

하는 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재의 외주면은 상기 초음파 접촉 매질 피막의 내주면에 부착되는 것을 특징

으로 하는 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재는 상기 본체에 착탈 가능하게 결합되거나 일체로 결합되는 것을 특징으

로 하는 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드.

청구항 5 

제1항 내지 제4항 중 어느 하나에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치에 있어서,

상기 초음파 탐촉자에 전기적 펄스 신호를 제공하는 펄서;

상기 초음파 탐촉자에 의해 전기적 신호로 변환된 반사 초음파를 수신하는 리시버; 및 

상기 펄서와 상기 리시버를 이용하여 초음파가 상기 초음파 탐촉자에서 발신된 후 상기 피검사체의 저면에서 반

사되어 상기 초음파 탐촉자에 도달하기까지의 이동거리인 초음파 왕복 전파거리를 산출하는 경우 상기 피검사체

의 두께, 상기 초음파 접촉 매질의 두께 및 상기 초음파 접촉 매질 피막의 두께를 고려하는 제어부를 포함하는

초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치.

청구항 6 

제5항에 있어서,

상기 제어부는 상기 피검사체의 두께, 상기 초음파 접촉 매질의 두께 및 상기 초음파 접촉 매질 피막의 두께를

수학식 1에 대입하여 산출하는 것을 특징으로 하는 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치.

등록특허 10-1564645

- 3 -



[수학식 1]

여기서, 는 피검사체의 두께이고, 는 초음파 접촉 매질 피막의 두께이고, 는 초음파

접촉 매질(121)의 두께이고, 은 초음파 왕복 전파거리이다.

청구항 7 

제5항에 있어서,

상기 제어부는 초음파가 상기 초음파 탐촉자에서 발신된 후 상기 피검사체의 저면에서 반사되어 상기 초음파 탐

촉자에 도달하기까지의 소비시간인 초음파 전파시간을 산출하는 경우 상기 피검사체 내에서의 초음파 속도, 상

기 초음파 접촉 매질 내에서의 초음파 속도 및 상기 초음파 접촉 매질 피막에서의 초음파 속도를 고려하는 초음

파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치.

청구항 8 

제7항에 있어서,

상기 제어부는 상기 피검사체 내에서의 초음파 속도, 상기 초음파 접촉 매질 내에서의 초음파 속도 및 상기 초

음파 접촉 매질 피막에서의 초음파 속도를 수학식 2에 대입하여 초음파 전파시간을 산출하는 초음파 탐촉자용

접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치.

[수학식 2]

여기서, 는 피검사체 내에서의 초음파 속도이고, 는 초음파 접촉 매질 피막 내에서의 초음파 속도

이고,  는  초음파  접촉  매질  내에서의  초음파  속도이고,  은  초음파  전파시간이고,

는 피검사체의 두께이고, 는 초음파 접촉 매질 피막의 두께이고, 는 초음파 접촉 매질

(121)의 두께이다.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명의 일 실시예들은 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드 및 이를 이용한 초음파 검사 장치에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

일반적으로 초음파 검사 장치는 초음파로 피검사체 내부의 이상을 검사하는 장치로서 초음파를 발신하거나 수신[0002]

하는 초음파 탐촉자를 이용하여 초음파를 피검사체의 특정 부분에 입사시켜 그 반사상을 디스플레이에 비추어

피검사체 내부의 이상유무를 파악하는 장치이다.

한편, 초음파는 초음파 탐촉자와 피검사체 사이에 공기층이 있으면 음향 임피던스 차이에 의해 피검사체 내부로[0003]

제대로 전달되지 않는다. 이에 따라, 초음파 탐촉자와 피검사체 사이의 공기층을 메우기 위한 초음파 접촉 매질

을 피검사체의 표면에 도포하는 방법이 이용되고 있다.

 그런데, 피검사체의 표면에 도포하는 방법은 초음파 접촉 매질을 도포 해야 하며 또 검사 후 이를 닦아내야 하[0004]

는 번거로움이 있다. 그리고 검사자체 보다 더 많은 시간 소모가 발생되는 경우도 있다. 그리고 접촉 매질 및
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이를 세척하는 세척도구에 대한 막대한 비품소모 및 이에 따른 폐기물 발생이 검사자체 보다 더 큰 경제적 및

환경적 문제를 야기하기도 한다.

이러한 피검사체의 표면에 초음파 접촉 매질을 도포하는 방법의 문제를 해결하기 위해 미국등록특허 제5770801[0005]

호에 초음파 접촉 매질을 둘러싸는 제1층과 제2층으로 구성되어 초음파 탐촉자와 피검사체 표면 사이에 개재되

어 초음파를 피검사체 표면 또는 초음파 탐촉자로 전달하는 종래의 초음파 투과 패드가 제안되었다.

한편, 초음파는 초음파 투과 패드 박막의 두께와 초음파 접촉 매질의 두께에 따라 초음파 왕복거리와 초음파 전[0006]

파시간이 상이하다. 따라서 초음파 탐촉자와 피검사체 사이에 초음파 투과 패드가 위치하는 경우에는 초음파 투

과 패드 박막의 두께와 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유지되어야 정확한 초음파 탐상 결과를 기대할 수

있게 된다.

그런데, 종래의 초음파 투과 패드가 초음파 탐촉자와 피검사체 표면 사이에 개재된 상태에서 초음파 탐촉자를[0007]

피검사체 표면 쪽으로 가압하는 경우 종래의 초음파 투과 패드의 가장자리가 초음파 탐촉자와 피검사체 표면 사

이 이외의 위치로 돌출되어 초음파 투과 패드의 두께가 일정하게 유지되지 않는다. 

따라서 초음파 검사장치가 종래의 초음파 투과 패드를 이용하는 경우, 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유[0008]

지될 수 없어, 초음파 검사장치가 탐상한 결과를 신뢰하기 어려운 문제점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 미국등록특허 제5770801호 [0009]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 초음파 검사장치에 이용되는 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유지되는[0010]

초음파 탐촉자용 초음파 접촉 매질 패드 및 이를 이용한 초음파 검사장치를 제공한다.

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제[0011]

(들)는 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드는 전기적 펄스 신호를 펄스 초음파로 변환하여 피[0012]

검사체에 입사시키거나 상기 피검사체에서 반사되는 반사 초음파를 전기적 신호로 변환하는 초음파 탐촉자가 끼

워지는 초음파 탐촉자 결합 홀이 형성된 본체; 초음파를 전달하는 초음파 접촉 매질과 상기 초음파 접촉 매질을

감싸는  초음파  접촉  매질  피막을  포함하고,  상기  초음파  탐촉자  결합  홀  일단부에  위치하는  초음파  접촉

매질부; 및 상기 초음파 접촉 매질부가 상기 본체와 피검사체 사이에 개재된 상태에서 상기 본체를 상기 피검사

체 쪽으로 가압하는 경우 상기 본체와 피검사체 사이에 개재된 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유지되도록

하는 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재를 포함한다.

여기서, 상기 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재에는 초음파 접촉 매질부 수용부가 형성되고, 상기 초음파 접촉[0013]

매질 피막의 외주면은 상기 초음파 접촉 매질부 수용부의 내주면에 부착될 수 있다.

또한, 상기 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재의 외주면은 상기 초음파 접촉 매질 피막의 내주면에 부착될 수 있[0014]

다.

또한, 상기 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재는 상기 본체에 착탈 가능하게 결합되거나 일체로 결합될 수 있다.[0015]

다른 측면에서 본 발명의 일 실시예에 상기 어느 하나에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파[0016]

검사장치에 있어서, 상기 초음파 탐촉자에 전기적 펄스 신호를 제공하는 펄서; 상기 초음파 탐촉자에 의해 전기

적 신호로 변환된 반사 초음파를 수신하는 리시버; 및 상기 펄서와 상기 리시버를 이용하여 초음파가 상기 초음

파 탐촉자에서 발신된 후 상기 피검사체의 저면에서 반사되어 상기 초음파 탐촉자에 도달하기까지의 이동거리인
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초음파 왕복 전파거리를 산출하는 경우 상기 피검사체의 두께, 상기 초음파 접촉 매질의 두께 및 상기 초음파

접촉 매질 피막의 두께를 고려하는 제어부를 포함한다.

여기서, 상기 제어부는 상기 피검사체의 두께, 상기 초음파 접촉 매질의 두께 및 상기 초음파 접촉 매질 피막의[0017]

두께를 수학식 1에 대입하여 산출할 수 있다.

[수학식 1][0018]

[0019]

여기서, 는 피검사체의 두께이고, 는 초음파 접촉 매질 피막의 두께이고, 는 초음파[0020]

접촉 매질의 두께이고, 은 초음파 왕복 전파거리이다.

또한, 상기 제어부는 초음파가 상기 초음파 탐촉자에서 발신된 후 상기 피검사체의 저면에서 반사되어 상기 초[0021]

음파 탐촉자에 도달하기까지의 소비시간인 초음파 전파시간을 산출하는 경우 상기 피검사체 내에서의 초음파 속

도, 상기 초음파 접촉 매질 내에서의 초음파 속도 및 상기 초음파 접촉 매질 피막에서의 초음파 속도를 고려할

수 있다. 여기서, 상기 제어부는 상기 피검사체 내에서의 초음파 속도, 상기 초음파 접촉 매질 내에서의 초음파

속도 및 상기 초음파 접촉 매질 피막에서의 초음파 속도를 수학식 2에 대입하여 초음파 전파시간을 산출할 수

있다.

[수학식 2][0022]

[0023]

여기서, 는 피검사체 내에서의 초음파 속도이고, 는 초음파 접촉 매질 피막 내에서의 초음파 속도[0024]

이고, 는 초음파 접촉 매질 내에서의 초음파 속도이고, 은 초음파 전파시간이다.

기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.[0025]

발명의 효과

본 발명의 일 실시예에 따르면, 초음파 검사장치에 이용되는 초음파 접촉 매질의 두께가 일정하게 유지되어 이[0026]

를 이용한 초음파 검사장치가 탐상한 결과를 신뢰할 수 있게 된다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 나타낸 저면 사시도이다.[0027]

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 나타낸 종단면도이다.

도 3은 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 본체와 접촉 매질 두께 조절 부재

의 결합관계를 나타낸 종단면도이다.

도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 본체와 접촉 매질 두께 조절 부

재의 결합관계를 나타낸 종단면도이다.

도 5 내지 도 7는 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 작용과 효과를 설명하기 위한

도면이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치를 개략적으로

나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
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본 발명의 이점 및/또는 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는[0028]

실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.  그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라

서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속

하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발

명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 한다.[0029]

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 나타낸 저면 사시도이고, 도 2는 본 발[0030]

명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 나타낸 종단면도이고, 도 3은 본 발명의 다른 일 실

시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 본체와 접촉 매질 두께 조절 부재의 결합관계를 나타낸 종단면

도이고, 도 4는 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 본체와 접촉 매질 두께

조절 부재의 결합관계를 나타낸 종단면도이다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 초음파 접촉 매질 패드(100)는 전기적[0031]

펄스 신호를 펄스 초음파로 변환하여 피검사체에 입사시키거나 피검사체에서 반사되는 반사 초음파를 전기적 신

호로 변환하는 초음파 탐촉자(200)가 끼워지는 초음파 탐촉자 결합 홀(111)이 형성된 본체(110), 초음파를 전달

하는 초음파 접촉 매질(121)과 초음파 접촉 매질(121)을 감싸는 초음파 접촉 매질 피막(122)을 포함하고 본체

(110)의 초음파 탐촉자 결합 홀(111) 일단부에 위치하는 초음파 접촉 매질부(120) 및 초음파 접촉 매질부(120)

가 본체(110)와 피검사체(S)(도 5 참조) 사이에 개재된 상태에서 본체(110)를 피검사체(S)(도 5 참조) 쪽으로

가압하는 경우 본체(110)와 피검사체(S)(도 5 참조) 사이에 개재된 초음파 접촉 매질(121)의 두께가 일정하게

유지되도록 하는 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)를 포함한다.

초음파 탐촉자(200)는 초음파 검사장치 분야에서 일반적으로 알려진 펄서(210)(도 8 참조)와 리시버(220)(도 8[0032]

참조)에 연결될 수 있다.

초음파 접촉 매질부(120)의 초음파 접촉 매질(121)은 한국공개특허공보 제10-2013-0011210호에 개시된 바와 같[0033]

은 일반적인 초음파 접촉 매질이 이용될 수 있다. 그리고 초음파 접촉 매질부(1200의 초음파 접촉 매질 피막

(122)은 초음파 접촉 매질을 투과시키지 않고 초음파를 전달하는 재질로 형성될 수 있다.

초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)는 내부에 초음파 탐촉자 결합 홀(111)과 동일한 횡단면을 갖는 초음파[0034]

접촉 매질부 수용부(131)가 형성되어 본체(110)에 일체로 결합될 수 있다. 

한편, 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)는 본체(110)에 착탈 가능하게 결합될 수 있다. 즉, 도3에서 도시[0035]

되는 바와 같이, 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)에 이탈 방지 돌기(132)가 형성되어, 이탈 방지 돌기

(132)가 본체(110)에 형성된 이탈 방지 돌기 홈(112)에 끼워져 결합될 수 있다. 이에 따라, 본체(110)를 이동시

키는 경우에도 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)는 본체(110)에 결합된 상태를 유지할 수 있게 된다. 

초음파 접촉 매질부 수용부(131)에는 초음파 접촉 매질부(120)이 수용되어 결합된다. 즉, 초음파 접촉 매질부[0036]

(120)의 초음파 접촉 매질 피막(122)이 초음파 접촉 매질 수용부(131)의 내주면에 부착될 수 있다.

한편, 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)는 초음파 접촉 매질부(120)의 내부에서 초음파 접촉 매질부(120)[0037]

에 결합될 수 있다. 즉, 도 4에서 도시되는 바와 같이, 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)가 초음파 접촉

매질 피막(122)에 의해 감싸진 내부에 위치하여 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)의 외주면이 초음파 접촉

매질 피막(122)의 내주면에 결합될 수 있다. 

이하, 본 발명의 일실예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 작용과 효과를 도면을 참조하여 설명하기로[0038]

한다.

도 5 내지 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드의 작용과 효과를 설명하기 위한[0039]

도면이다.

우선, 초음파 접촉 매질부(120)의 저면이 피검사체(S)의 표면에 접촉시켜 가압한다. [0040]

이렇게 하면, 초음파 접촉 매질부(120)가 도 5와 같이, 가압력(P)에 의해 방사선 방향으로 퍼져 나가는 것이 초[0041]

음파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)에 의해 제한되어, 초음파 접촉 매질부(120)의 두께가 일정하게 유지된다.

따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치의 초음파 탐상

결과를 신뢰할 수 있게 된다.
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또한, 도 6과 같이 피검사체(S)의 표면이 오목하거나 도 7과 같이 피검사체(S)의 표면이 볼록한 경우에도 초음[0042]

파 접촉 매질 두께 조절 부재(130)에 의해 초음파 접촉 매질부(120)의 퍼짐이 방지되어 초음파 접촉 매질부

(120)의 두께가 대체로 일정하게 유지될 수 있게 된다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접

촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치의 초음파 탐상 결과를 신뢰할 수 있게 된다.

이하, 본 발명의 다른 일실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치를 도면을 참[0043]

조하여 설명하기로 한다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치를 개략적으로[0044]

나타낸 도면이다.

도 8을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드를 이용한 초음파 검사장치(30[0045]

0)는 전기적 펄스 신호를 펄스 초음파로 변환하여 피검사체(S)에 입사시키거나 피검사체(S)에서 반사되는 반사

초음파를 전기적 신호로 변환하는 초음파 탐촉자(200)(transducer), 초음파 탐촉자(200)에 전기적 펄스 신호를

제공하는 펄서(310)(pulser), 초음파 탐촉자(200)에 의해 전기적 신호로 변환된 반사 초음파를 수신하는 리시버

(320)(receiver), 초음파 탐촉자(200)에 결합되어 초음파 탐촉자(200)에서 발생한 초음파를 피검사체(S)로 전달

하거나 피검사체(S)에서 반사된 초음파를 리시버(320)로 전달하는 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드(100) 및 리

시버(320)가 수신한 반사 초음파를 이용하여 피검사체(S)의 내부 결함을 파악하는 제어부(350)를 포함한다. 

그리고  제어부(350)에  피검사체(S)의  두께,  초음파  접촉  매질(121)의  두께,  초음파  접촉  매질  피막(122)의[0046]

두께, 피검사체(S) 내에서의 초음파 속도, 초음파 접촉 매질(121) 내에서의 초음파 속도 및 초음파 접촉 매질

피막(122)에서의 초음파 속도를 입력하기 위한 입력부(340)를 더 포함할 수 있다.

초음파 탐촉자(200), 펄서(310) 및 리시버(320)는, 한국공개특허 제10-2011-0069162호 와 한국공개특허공보 제[0047]

10-2010-0002815호에 개시되는 바와 같이, 일반적으로 알려진 사항이므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로

한다.

제어부(350)는 초음파가 초음파 탐촉자(200)에서 발신된 후 피검사체(S)의 저면에서 반사되어 초음파 탐촉자[0048]

(200)에 도달하기까지의 이동거리인 초음파 왕복 전파거리( )를 입력부(340)으로부터 입력되는 피검

사체(S)의 두께, 초음파 접촉 매질(121)의 두께 및 초음파 접촉 매질 피막(122)의 두께를 수학식 1에 대입하여

산출한다.

[수학식 1][0049]

[0050]

여기서, 는 피검사체(S)의 두께이고, 는 초음파 접촉 매질 피막(122)의 두께이고, 는[0051]

초음파 접촉 매질(121)의 두께이고, 은 초음파 왕복 전파거리이다.

또한, 제어부(350)는 초음파가 초음파 탐촉자(200)에서 발신된 후 피검사체(S)의 저면에서 반사되어 초음파 탐[0052]

촉자(200)에 도달하기까지의 소비시간인 초음파 전파시간( )을 입력부(340)으로부터 입력되는 피검

사체(S) 내에서의 초음파 속도, 초음파 접촉 매질(121) 내에서의 초음파 속도 및 초음파 접촉 매질 피막(122)에

서의 초음파 속도를 수학식 2에 대입하여 산출한다.

[수학식 2][0053]

[0054]

여기서, 는 피검사체(S) 내에서의 초음파 속도이고, 는 초음파 접촉 매질 피막(122) 내에서의 초[0055]
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음파 속도이고, 는 초음파 접촉 매질(121) 내에서의 초음파 속도이고, 은 초음파 전파시

간이다.

본 발명의 실시예들은 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령을 포함하는 컴퓨터 판독[0056]

가능 매체를 포함한다.  상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 로컬 데이터 파일, 로컬 데이터 구조 등

을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다.  상기 매체는 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거

나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.  컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에

는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬

디스크와 같은 자기-광 매체, 및 롬, 램, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별

히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어

코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.

지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내[0057]

에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다.  그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서

는 안 되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는[0058]

것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및

변형이 가능하다.  따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균

등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

부호의 설명

100: 초음파 탐촉자용 접촉 매질 패드[0059]

110: 본체

120: 초음파 접촉 매질부

130: 초음파 접촉 매질 두께 조절 부재

200: 초음파 탐촉자

300: 초음파 탐촉자용 접촉 물질 패드를 이용한 초음파 검사장치

도면

도면1
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明的实施例，一种用于超声探头的耦合剂垫包括：主体，该主
体包括超声探头组合孔，超声探头通过将信号转换成脉冲超声波而将电
脉冲信号输入到对象中，该超声探头在该主体中 插入或将从对象反射的
反射超声波转换为电信号。 超声波耦合剂部分，其包括传递超声波的超
声波耦合剂和超声波耦合剂膜，围绕超声波耦合剂，并放置在超声波探
头结合孔的端部； 超声波耦合剂厚度控制部件使超声波耦合剂的厚度恒
定，在将超声波耦合剂部分置于身体和被检体之间的状态下，当将身体
朝向被检体加压时，将身体和被检体放置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e7f9558d-f2a3-4dba-9045-5ee8795a428e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054599748/publication/KR101564645B1?q=KR101564645B1

